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Resumen: Se presenta el disefio, desarrollo e integracion de un conjunto de dispositivos de estado
solido (leds) que emiten radiacién optica en los diferentes intervalos de interés en la escala de longitud
de onda (200 — 1000 nm). Considerando que es necesario el uso de una fuente estable de radiacion
se ha desarrollado una fuente O6ptica compuesta que pueda ser utilizada en el proceso de
caracterizacion de espectrometros de arreglo. Se presentan los primeros resultados con el ensamble
de la fuente compuesta en el intervalo de visible e infrarrojo utilizando una esfera de integracion
siendo necesario mantener por separado la region de UV. Se utilizan los sistemas disefiados en el
Laboratorio de Dosimetria Optica para mantener una emisién de radiacion estable con cada uno de
los elementos de estado soélido utilizados.
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